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Fremgangsmade til fremstilling af hgjgam-
ma(alfa)fase poly(vinylidenfluorid)piezoelek-
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SAMMENDRAG 2632-82

Piezoelektrisk og pyroelektrisk aktivitet af vinyliden-

fluoridpolymerer foreges ved behandlingen af polymererne

med glimudladning ved reduceret tryk.

Piezoelektriske og pyroelektriske elementer dannes ved

metallisering af den behandlede polymerfilm og poldannel-

se af den metalliserede film.

Den piezo- og pyroelektriske virkning af vinylidenfluorid-

polymererne foreges ved behandlingen.
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